Uberwachungsbericht fir E-Anlagen?

Stammdaten

Gen.-Behorde

[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]

762

Stadt Kaufbeuren, Abt. Umwelt

407-BImSchG 20130304/003
407-BImSchG 20130304/002

Uberw.-Behérde

[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]

762

Stadt Kaufbeuren, Abt. Umwelt

407-BImSchG 20130304/003
407-BImSchG 20130304/002

durch (Organisation)

Betreiber [Name] HTS- Hoch-Temperatur-Silikonprodukte GmbH
[Bezeichnung] HTS- Hoch-Temperatur-Silikonprodukte GmbH
Standort [StralRe, HNr.], [PLZ], [Ort] Daniel-Kohler-StralRe 6 87600 | Kaufbeuren
EMAS [J/N] N | ISO 14001 ff (+) [J/N] |J
[Bez.] Anlage zur Herstellung von chemischen Produkten
Anlage
[4.BImSchV]?, [IE-RL]? 4.1.8 | 4.1.h
Uberwachung
G (s i Regeluberwachung [J/N] J Turnus [Monate] 36 |
Anlassiiberwachung [J/N] N Art des Anlasses:
Termin (ggf. Anm.) Datum [tt.mm.jj] 31.01.2023 | angekiindigt [J/N] J |
Prifumfang umfassend [J/N] J
88 52 und 52a BImSchG Schwerpunkte [J/N] J Erhéhung der Produktionsmenge
Uberwachung durch die technische Gewasseraufsicht [J/N] N
Prufgrundlage (ggf. Anm.) Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N] |J
Anforderungsliste [J/N] N
Schwerpunktprogramm [J/N] N
Ergebnis Mangel [J/N] N Anordnung [J/N] | N |Sti|||egung [J/N] | N
Relevante Feststellungen und resultierende MaBnahmen
e MaRnahme g_?zfrtnzitﬁr Behebung / Uberprifung erf;lngt

1Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

2Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs | der IE-RL




